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SVETLOMETU A ZADNICH SVITILEN
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Nazev programu

Potencial — Vyzva ViIIl.

Hlavnim cilem projektu je rozSifeni stavajicich vyvojovych aktivit pfednich svétlometl a zadnich
svitilen pro nové typy technologii ve vyvojovém centru v Mohelnici. Divodem realizace projektu je
rozsSifeni stavajicich testovacich metod z divodu narlstu poctu realizovanych vyvojovych projektd,
narlstu komplexnosti a ¢asové narocnosti realizovanych testl pro vyvoj svétlometd uréenych pro

elektromobily, hybridni vozy a plug-in hybridy.
Zafizeni pofizena v ramci projektu:

e ZKUSEBNI SYSTEM PRO STANOVENI TECHNICKE CISTOTY
ZkuSebni systém slouzi ke stanoveni technické Ccistoty povrchl jednotlivych komponentl uvnitf

svétlometl. NejCastéji pouzivanymi metodami jsou ostfik, oplach nebo ultrazvuk

o ANALYZATOR CASTIC
Analyzator ¢astic slouzi k ur€eni distribuce velikosti kovovych a nekovovych ¢astic uvnitf svétlometl za
pomoci mikroskopickych metod. PIné automatizované analyzatory &astic patfi mezi hlavni metody ke

stanoveni technické Cistoty

e EMC laboratoi (EMC komora a EMC méfici zafizeni)
ZkuSebni zafizeni pro EMC laboratof se bude skladat z EMC komory a technického vybaveni pro EMC
komoru, tj. EMC méficiho zafizeni. EMC laboratof zkouma a méfi elektromagnetickou kompatibilitu
elektrickych komponent a systému, v tomto pfipadé svétlometl, zadnich svitilen, fidich jednotek a

automobilovych komponent.



Soupis zkousek, které je na jednotlivych zafizenich mozné provést pro jiné subjekty:

ZKUSEBNI SYSTEM PRO STANOVENI TECHNICKE CISTOTY
e Stanoveni technické Cistoty dilt dle VDA 19.1

e Stanoveni technické Cistoty dil(i dle ISO 16232

ANALYZATOR CASTIC
e Stanoveni Cistoty prachovych pasti dle ISO 16232

e Stanoveni technické Cistoty dilt dle VDA 19.1

e Stanoveni technické Cistoty dil(i dle ISO 16232

EMC komory
¢ EMC méfeni - CE (Conducted Emissions) CISPR 25
¢ EMC méfeni - BCI (Bulk Current Injection) 1ISO 11452-4
e EMC méfeni - Rl (Radiated Imunity) 1SO 11452-2
¢ EMC méfeni - RE (Radiated Emissions) CISPR 25

¢ (ESD neumime v ramci této akce)

Ceny uvedenych zkousek jsou k dispozici na vyzadani nebo budou stanoveny dohodou v ramci smlouvy

Ci objednavky.
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